IOM

Leibniz-Institut fir

Am Leibniz-Institut fiir Oberflichenmodifizierung e.V. (IOM) in Leipzig Oberfldchenmodifizierung e.V.
ist ab sofort folgende Stelle befristet fiir 3 Jahre zu besetzen:

Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in mit der Méglichkeit zur Promotion (m/w/d)

Das Leibniz-Institut fur Oberflaichenmodifizierung (IOM) erforscht neue Funktions- und Prazisionsoberflachen fur
Anwendungen von hoher gesellschaftlicher Relevanz und innovative Technologien. Dabei liegt ein Fokus auf grundlegenden
physikalischen und chemischen Prozessen unter Benutzung von lonen, Elektronen, Plasmen und Photonen. Wir sind Teil der
Leibniz-Gemeinschaft, einer der vier groRen auReruniversitaren Wissenschaftsorganisationen mit 96 Instituten in
Deutschland.

Wir suchen zur Verstarkung unseres Teams zum nachstmoglichen Zeitpunkt eine kompetente, aufgeschlossene
Persdnlichkeit. Wir bieten lhnen eine Beschaftigung in Teilzeit (75 %) mit einer Befristung auf drei Jahre an.

Wir bieten lhnen:

Spannender Arbeitsplatz mit abwechslungsreicher Tatigkeit in einem interdisziplindrem Arbeitsumfeld mit
der Mdglichkeit zur Erstellung einer Doktorarbeit

Bezahlung entsprechend des TV-L / EG 13

Teilnahme an der betrieblichen Altersversorgung (VBL)

Flexible Arbeitszeit (30 Std./Woche)

Vielfaltige Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Unterstlitzung bei Kindergartenplatzsuche, kostenlose Parkplatze, vermdgenswirksame Leistungen
Strukturierte Einarbeitung und Méglichkeiten zur weiteren beruflichen und persénlichen Weiterentwicklung

lhre Aufgaben:

(Laser-)lithografische Strukturierung von Fotoresisten

Laserstrukturierung von Polymeren

Untersuchung von Plasmaéatzprozessen zur Strukturierung von Glas

Untersuchung und Validierung von Fotoresisten flr Atmospharendruck-Plasmaéatzverfahren
Bearbeitung von Projektaufgaben, insbesondere Unterstlitzung bei experimentellen Arbeiten
Entwicklung von Simulationsansatzen fur ausgewahlte primareffektive Prozesse
Veroffentlichung der Ergebnisse in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und auf Konferenzen
Dokumentation der Ergebnisse gemal guter wissenschaftlicher Praxis

Unsere Anforderungen:

Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Naturwissenschaften oder Ingenieurwissenschaften
Erfahrung im Bereich Plasmaprozesse, Lithografische Technologien, Lasermikrobearbeitung, Nass-
[Trockenatzverfahren zur Mikrostrukturierung oder in der Glasbearbeitung ist wiinschenswert
Praktische Erfahrung im Aufbau und in der Wartung von Laser- und Plasmasystemen ist willkommen
Erfahrung in der Analyse von Oberflachen mittels mikroskopischer und spektroskopischer Methoden
Gute Kommunikationsfahigkeit und eine kooperative Denkweise

Eine strukturierte, zielorientierte Arbeitsweise

Erfahrung im wissenschaftlichen Schreiben

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berlcksichtigt.
Falls Sie besondere Unterstitzung oder Anpassungen fir ein barrierefreies und inklusives Arbeiten bendtigen,
sprechen Sie uns gerne an. Wir unterstiitzen Sie dabei. Das IOM legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von
Frauen und Mannern und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrlcklich auf, sich zu bewerben. Die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird gezielt gefordert.

Bewerbungsunterlagen oder Riickfragen senden Sie bitte bis 09.09.2026 W berufundfamilie
an bewerbung@iom-leipzig.de mit der ID: 24-2026-WMA-Dok-FB1
in einer zusammengefuhrten PDF-Datei (max. 10 MB).

Der/ die Bewerber/in erklart sich mit der Speicherung/ Verarbeitung personenbezogener 3

Daten (Art.13 DSGVO) zweckgebunden zur Bewerbungsauswahl einverstanden. Leibniz
Gemeinschaft

Leipzig, 25.08.2026
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